
タイトル 製品評価用微細構造基板を作製しました

事例 塗膜評価に使う表面微細構造基板が欲しい

試験内容と結
果

シリコン基板に数ミクロンから数ミリ程度の柱状パターンを作製し、柱
の深さを変えてみました。
作製した基板を会社に持ち帰り、作製された微細構造に塗布膜を作製
し、濡れ性を評価しました。

使用した装置

クリーンルーム
ICPドライエッチング装置
フォトマスク作製装置
マスクボンディングアライナー

手数料
（平成２１年）

クリーンルーム　　　　　　　　　　　2,840円/時間
ICPドライエッチング装置　　　　　2,700円/時間
フォトマスク作製システム　　　 　2,750円/時間
マスクボンディングアライナー　　1.410円/時間
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作製した微細構造例

ICPドライエッチング装置


